
제 40회 발명의날 축하메시지

정부는 발명의 토양이 되는 기술혁신과 인재양성을

국가 최우선 전략으로 추진하고 있습니다

노 무 현 대통령

제 4 0회 발명의날을진심으로축하합니다. 남

다른창의와도전정신으로신기술개발에헌신하

고계신 발명인여러분께감사와격려의 말씀을

드립니다.

발명은 더 나은 세상을 만들어 가는 동력입니

다. 새로운것을창조하기위한열정과노력이인

류문명의발전을이끌고상상속의일들을현실

로바꿔놓고있습니다.

발명에관한한우리는자랑스런역사를가지고

있습니다. 금속활자, 측우기와같은뛰어난발명

품들이참으로많습니다. 지금도 I T를 비롯한여

러산업과과학기술분야에서세계가놀라는업적

들을쌓아가고있습니다.

창의적이고성실한우리국민의역량을살려나

간다면수년내에반드시 선진국반열에올라서게

될것입니다.

정부는발명의토양이되는기술혁신과인재양

성을국가최우선전략으로추진하고있습니다.  

특히산·학·연협력체계구축, 핵심·원천기

술개발등에적극적인지원을아끼지않을것입

니다.

이와함께발명강국의위상에걸맞은환경을만

들기위해최선을다하고있습니다. 2006년까지

세계최고수준의 특허심사서비스를갖추도록하

겠습니다. 이를위해올해에만2 0 0명이넘는신

규특허심사인력을충원하고첨단특허정보시스

템을구축할것입니다. 지적재산권의보호와 사

업화를촉진하기위한다각적인대책도차질없이

추진해나가겠습니다.

발명인여러분이바로국가경쟁력입니다. 대한

민국의희망찬미래를열어간다는큰자부심으로

각자의분야에서최선을다해주기바랍니다.

발명의날을거듭축하드리며여러분모두의건

승을기원합니다.

5월전체  2005.6.9 5:7 PM  페이지10   NO.3 Acrobat™ PDFWriter




